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Изобретение относится к измеритель­
ной технике и может быть использовано для 
определения рабочей емкости плоских на­
кладных конденсаторов.

Цель изобретения -  повышение точно­
сти измерения рабочей емкости плоских на­
кладных конденсаторов.

Способ измерения рабочих емкостей 
емкостных датчиков заключается в пооче­
редном измерении емкостей конденсаторов 
и последующем расчете рабочих емкостей, 
при этом два плоских симметричных кон­
денсатора накладываю-!; друг на друга, изме­
ряют емкость полученной системы  
конденсаторов, а затем рассчитывают рабо-. 
чую емкость по формуле 

г  _  С-i + Сг — Со

пользовано в научно-исследовательской ра­
боте. Цель изобретения -  повышение точно­
сти измерения рабочей и паразитной 
емкостей плоских накладных конденсато­
ров. Методом напыления на подложках из 
одного диэлектрика изготавливают два зер­
кально-симметричных плоских конденсато­
ра. Измеряют емкость каждого из них Ci и 
Сг. Затем накладывают их рабочими обла­
стями так. чтобы они были зеркально сим­
метричными друг относительно друга, и 
определяют емкость полученной системы 
С0. После этого определяют рабочие емко­
сти плоских накладных конденсаторов по 
формуле. Способ позволяет повысить точ­
ность измерения рабочей и паразитной ем- с  
костей плоских накладных конденсаторов с 3 
любой конфигурацией электродов. 2 ил.

(1)
где Ср -  рабочая емкость каждого из плоских 
накладных конденсаторов (пФ);

Ё
Ci. Сг -  емкости каждого из двух кон-. 

денсаторов(пФ):
Со -  паразитная емкость подложек двух 

зеркально совмещенных плоских наклад­
ных конденсаторов (пФ).

Для осуществления способа напыляют 
два зеркально симметричных плоских на­
кладных конденсатора на подложку из диэ­
лектрика. Это приводит к тому, что их 
паразитные емкости будут практически рав­
ны. Различия будут определяться лишь раз­
личием диэлектрических свойств подложек. 
Для измерения паразитных емкостей под­
ложек необходимо устранить из измерений 
рабочую емкость. С этой целью два зеркаль­
но симметричных конденсатора накладыва­
ют зеркально рабочими областями друг на 
друга. В результате емкость полученной си­
стемы Со из двух плоских конденсаторов 
будет определяться только емкостями под­
ложек. Измерив эту емкость, можно опреде-
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лить рабочую емкость конденсаторов. Для 
этого отдельно измеряют емкости Ci и Сг 
каждого из конденсаторов и вычитают из их 
суммы емкость подложек Со. Полученное 
значение емкости будет равно сумме рабо­
чих емкостей каждого из конденсаторов. 
Следовательно, рабочие емкости каждого 
из конденсаторов будут определяться как

Ср , С1 + С г — С .  и

Применение двух идентичных зеркаль­
но симметричных плоских накладных кон­
денсаторов устраняет необходимость 
выполнения расчетов емкости для частично 
заполненного конденсатора. Благодаря 
этому устраняется расчетная ошибка в оп­
ределении рабочей емкости. Так как для ре­
ализации способа нет необходимости в 
предварительном расчете емкостей, он при­
меним для определения рабочих емкостей 
плоских накладных конденсаторов с любой 
конфигурацией электродов, когда выпол­
нить расчеты емкости с заданной точностью 
невозможно.

Нэ фиг. 1 изображены два плооких кон- 25 
денсатора, выполненные зеркально сим­
метрично друг относительно друга; на фиг.
2 -  та же система двух конденсаторов, зер­
кально совмещенных друг с другом.

Способ осуществляется Следующим об­
разом.

Методом напыления на подложки из од­
ного диэлектрика наносят два зеркально 
симметричных плоских конденсатора. Из­
меряют емкости каждого из них C i и Сг. 
Располагают их симметрично друг относи­
тельно друга, Накладывают зеркально рабо­
чими областями друг на друга, затем 
измеряют емкость полученной системы из 
двух конденсаторов С0. После этого опреде- 40 
ляют из результатов измерений рабочие ем­
кости конденсаторов по формуле

„ _  Ci + С2 -  Со 
2 '

П р и м  е р. На две плоские керамиче- 45 
ские пластины 48»30»1 мм были нанесены 
две зеркально совмещенные системы лен­

точных электродов. Емкости полученных на­
кладных конденсаторов составили: Ci =-■ 2,03 
пФ, Сг = 2.12 пФ. При наложении электро­
дов друг на друга измеренная емкость со̂  

5 ставила Со “ 0.78 пФ. Эта емкость является 
паразитной. Рабочие емкости для каждого 
из конденсаторов равны Cip = СгР = 1.685 
пФ.

Предложенный способ имеет следую- 
10 щие преимущества. Значительно сокраща­

ется время определения рабочей емкости, 
так как нет необходимости расчета частич­
ных емкостей. Способ позволяет измерять 
паразитные и рабочие емкости для плоских 

15 накладных конденсаторов с любой конфигу­
рацией электродов .с более высокой точно­
стью. когда выполнить точные расчеты 
емкости невозможно. Таким образом, изо­
бретение позволяет существенно расшй- 

20 рить возможности определения рабочих 
емкостей для плоских накладных конденса­
торов со сложной формой электродов.и по­
высить точность измерения рабочей и 
паразитной емкостей.

Ф о р м у л а и з о б р е т  е н и я 
Способ измерения рабочих емкостей 

плоских накладных измерительных конден­
саторов, заключающийся в поочередном из­
мерении емкостей накладных 

30 конденсаторов и последующем расчете ра­
бочих емкостей, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что. с целью повышения точности измере­
ний, при наложении двух плоских симмет­
ричных накладных конденсаторов рабочими 

35 областями зеркально друг на друга измеря­
ют емкость полученной системы конденса­
торов, а затем рассчитывают рабочую 
емкость по формуле 

 ̂ ■ _  C i + Сг -  Со 
Р — 2 '

где СР -  рабочая емкость накладного кон­
денсатора;

Ci, Сг -  емкости каждого из конденсато­
ров; •

Со -  паразитная емкость подложек двух 
зеркально совмещенных плоских наклад­
ных конденсаторов.
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